
出展のお知らせ

2019年12月11日(水)～13日(金) 10:00～17:00

東京ビッグサイト 西展示棟 HALL 4 (三洋貿易/PICARROブース番号 5864)

三洋貿易では12月11日(水)から開催されます「SEMICON Japan 2019」に出展いたします。ブースで
は、AMCモニタリングシステムの実演・展示を行い、半導体工場でのガス漏れ事故や、歩留向上の目的
で世界的に広く採用されるようになったPICARRO社のガス分析計を紹介いたします。

出展製品のご案内

AMCモニタリングシステム（据置型）
・1台で最大32ポイントをモニタリング
・測定ガス種：HF、HCl、NH3、H2S、SO2、NO2
・リアルタイム高感度測定：ppb～ppt

会場案内図

ガスモタリングシステム（可搬型）
・1台で最大16ポイントをモニタリング
・測定ガス種：HF、HCl、NH3、H2S、SO2、NO2
・リアルタイム高感度測定：ppb～ppt


